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Apjoms dalas un kreditpunktos
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Studiju kursa Tstenosanas valodas

LV, EN

Anotacija

Mikro- un nanotehnologiju iekartu ipatnibas un to projektéSanas nepiecieSsamiba. Projektu
vadiSana: projekta dzives cikls, fazes un struktiira. Iekartu projektésanas etapi. Projekta riski un
ekonomiska analize. Inovacijas. Variantu salidzinajumi. Mikro — un nano tehnologiju iekartu
siltuma sistému, vakuumsistému un iztvaicétaju aprékini.

Merkis un uzdevumi, izteikti kompetencés un
prasmeés

Merkis:

Sniegt zinasanas par nanotehnologiju un to iekartu izstrades projektu vadiSanu produkta dzives
cikla laika, izvertet un projektet So iekartu siltumapmainas sistémas, vakuumsisteémas un
iztvaicetajus.

Uzdevumi:

Sniegt zinasanas par projektu vadiSanas pamatprincipiem, tos piemérojot nanotehnologiju un to
iekartu projekteSanai. Spét analizet produktu dzives ciklu un noteikt projektésanas etapus un
izvertet nepiecieSamo projekta dokumentaciju, aprékinat mikro — un nano tehnologiju iekartu
siltumapmainas sistému, vakuumsistému un iztvaicétaju raZibu.

Patstavigais darbs, ta organizacija un uzdevumi

Patstavigais darbs tiks organiz&ts praktisko nodarbibu laika, jasagatavo tris majas darbi un viens
kontroldarbs. Tému izvéle studiju projektam.
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Nepiecie$samas priek$zinaSanas

Visparé€ja fizika un kimija, elektrotehnika un elektronika, mehanika.

Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika Nepilna laika
klatienes studijas neklatienes studijas
Kontakt | Patstav. | Kontakt | Patstav.
stundas darbs stundas darbs

ProjektéSanas metodika: projektu vadi$ana, mérki, projekta spriedzes trijstiris. 4 6 0 0

Projekta vadiSanas funkcijas un uzdevumi, projekta iesaistito lomas. Projekta fazu modelis. 2 6 0 0

Koncepcija - petnieciska sagatavosanas un iesp&ju analize, produkta specifikacija. Inovacija ka 6 8 0 0

produkta radiSana.

Tehniskais uzdevums iekartas un tehnologijas projektésanai. Projekté$anas posmi. Produkta 6 8 0 0

dokumentacija.

Variantu salidzinajumi. Atbilstibas novért€sana produkta radiSanas laika 2 4 0 0

Siltumapmainas veidi. Siltuma sist€ému aprekini. Silditaju un dzesétaju aprekini; siltummainu 4 6 0 0

aprekini.

Vakuumsistému aprekini. Zema un augsta vakuuma iekartu uzbiive un atstiknéSanas procesa 4 6 0 0

aprekini.

Iztvaic&taju konstrukcijas un to raZibas aprékini. Gazu sistému apréekini. 4 6 0 0

Praktiskais darbs. 16 18 0 0

Eksamens 2 2 0 0
Kopa: 50 70 0 0




Sasniedzamie studiju rezultati un to vértéSana

Sasniedzamie studiju rezultati Rezultatu vertéSanas metodes

Students sp&j formulét projekta norises; praktiski noformulét produkta dzives cikla posmus Parbaudes veidi: majas darbs, kontroldarbs,
nanotehnologiju vai iekartu projektésanai eksamens. Kriteriji : spgj sniegt piemerus par
konkrétu nanotehnologisko procesu dzives
ciklu piemerotibu izstradajumiem vai to
realiz€Sanu izmantojot iekartu

Students spgj salidzinat un kritiski novertét variantus Parbaudes veidi: majas darbs, eksamens.
Kriteriji: spgj izstradat variantus konkrétiem
tehnologiskiem procesiem vai iekartam

Students spg&j aprekinat silditajam nepiecieSamo jaudu Parbaudes veidi: majas darbs, eksamens.
. Kritériji: spgj noteikt siltuma zudumus un
apréekinat silditaja jaudu stacionara procesa

Students spg&j aprékinat vakuumsit€émas parametrus un izveélties stknus Parbaudes veidi: majas darbs, eksamens.

Kritériji spgj noteikt siknu atrdarbibu un
sisteémas izm&rus, lai sasniegtu darba kamera
npiecie$mao vakuuma pakapi

Studiju kursa planojums
Dala KP Stundas Parbaudijumi
Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksam. Darbs
1. 5.0 32.0 16.0 0.0 *




